Bab 6 (terakhir)
Epilog

Kami harap Anda tertarik pada pemeriksaan paten.
Di bab ini akan diperkenalkan konten untuk mempelajari
pemeriksaan paten lebih lanjut lagi.

Di halaman terakhir sudah kami
siapkan QR code yang akan diperkenalkan
di epilog ini.




Cara membaca komik ini.

77,

N Menurut artikel ini, ada
tekonologi yang susah-
payah dikembangkan oleh
suatu perusahaan difiru
mudah olek an lain!
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Terima kasih Bapak Shinsaki
- .
yang sudah mengajarkan banyak
297
Apart hal untuk kami.
Apa saya pernah ngomong Catanya Ota sangat tertarik pada
pemeriksaan paten dan ingin
pelajar lebih banyak lagi.
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Ya, memang kurasa -

menarik, tapi akhirnya
| lbu serahkan semua
2 kepadaku ya?

Ngomong sih tidak, tapi
kurasa kau katakan begitu.
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Mari kita lihat beberapa yang Santai saja, Ota.

kami rekomendasikan, termasuk Aty Website JPO menyediakan

yang sudah saya kenalkan. | tfanyalf kﬂnten,‘sﬂakan
\ )| lihat-lihat nanti.




Konten berguna untuk pemeriksaan paten

Japan Patent Act .
(UU Paten Jepang) Terjemahan UU Jepang
4 N
UU Paten di Jepang memiliki berbagai
ketentuan terkait pemeriksaan paten.

Khususnya pasal 29 dan pasal 36 merupakan
pasal penting.

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/3693

Examination Guidelines Garis besar pedoman pemeriksaan
(Standar Pemeriksaan) Patem dan Ulitiy Model
4 A

Standar Pemeriksaan menjelaskan bagaimana
caranya UU Paten diterapkan dalam pemeriksaan
paten.

Standar Pemeriksaan itu sendiri volumenya cukup

banyak, jadi yang direkomendasi adalah belajar
garis besar dari materi ini.
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https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tokkyo_shinsakijyun_point.html|

Annex B of

Examination Handbook Invensi terkait software

(Buku Panduan Pemeriksaan Lampiran B)
4 )
Annex B di Buku Pedoman Pemeriksaan adalah
contoh penerapan Standar Pemeriksaan

pada bidang teknologi yang spesifik.

Invensi terkait software juga salah satu contohnya.
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https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1_e.pdf

« Patent Examination Case Examples pertinent to

Al/loT Case Examples Al-related technologies
« Examination Guidelines pertinent to loT related
technologies

https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/ai_jirei_e.html
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/iot_shinsa.html

Kami sudah memperkenalkan contoh kasus seperti ini berkali—kali.
Anda bisa belajar contoh kasus pemeriksaan untuk invensi terkait
Al/loT dengan slide yang mudah dipahami.
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- Baik juga kalau bisa belajar

Kalau tidak salah JPO dengan slide, tetapi lebih
menyediakan materi dalam senang jika ada penjelasan
bentuk video, kan? dalam bentuk video juga.
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E-learning of IPR

| E-learning of IPR

Examination

) _ Notification of reasons for refusal
These e-learning materials have been created as part of the JPO's Co - Amendment & Opinion
these, users can access videos via web-streaming as well as complet:

Decision Decision

I Study & Materials

o Ammendments (2021)

* Utilization of Examination Results of Other Intellectual Property
Offices (2021)

* Writing of Reasons for Refusal (2021)
* Requirements for Description (2017)
* Requirements for Claims (2017)

* Novelty (2017)

 Inventive Step (2017)

* Examination Procedure (2016)

* Patent Classification and Search key (2016)

* Prior Art Search (Entry level) (2016)

* Anti-Counterfeiting Measures (2015)

* Industrial Property Rights System in Japan (2014)

https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/developing/training /e-learning/










